m’ Lehrerfortbildung 17.02.2005 FasiMiT

Uberblick Uber die
Praxismodule

Dietmar Naue
Geschaftsbereichsleiter Mikrotechnologie



FasiMiT

ASIC

[ Messmedium/Reflektor
| optischer Filter
- (| Lotkontakt
. LEDs
1 Fotodetektor
/\ / | Siliziumchip mit Atzgrube
'.III | ;; f-' '.\\‘\" IIII,'I
MORES™
- Struktuierungsprozesse — @
Ubertragung des Layouts mit Fotolithografie

—->Assembly, Verbindung zur ,Aullenwelt” —
Aufbau- und Verbindungstechnik (AVT) @

- Weiterleitung der Signale (Datenubertragung) —
Beispiel: Lichtwellenleitertechnik @
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Herstellung von Bauelementen der Mikrosystemtechnik
- Ein Kernprozess: Anwendung der Fotolithografie -

Strukturierung von Schichten auf dem Wafer,
Erzeugung mikromechanischer Strukturen im Reinraum
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Herr Seifferth =

Herr Diezmann
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Herstellung von Bauelementen der Mikrosystemtechnik
- Ein Kernprozess: Anwendung der Fotolithografie -
Leiterplattenatzen —
Vom Layout zur fertigen Leiterplatte
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- Chemielabor
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Herr Becker
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Aufbau- und Verbindungstechnik
In der Mikrosystemtechnik
\U> Bestuckungvon Leiterplatten

Kontaktierung von Bauteilen
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2> AV T-Bereich beim Cleanroom

Herr Wetter
Herr Albrecht
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Datenubertragung mittels Lichtwellenleiter

Herstellen einer Glasfaserverbindung

Vorstellung eines
Polymerfasersensormoduls
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Herr Bodo Poppe
Herr Udo Poppe

Frau Dr. Nieland




